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一种轮对清洗装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种轮对清洗装置，包括滑

轨、进料缓存机构、缓冲推进机构和激光清洗机

构；滑轨沿其延伸方向依次间隔设置有暂停工位

和清洗工位，滑轨沿其延伸方向倾斜向下设置，

滑轨用于轮对沿滑轨延伸方向行进；进料缓存机

构设于暂停工位以驱动行进至暂停工位的轮对

停留或行进；所述缓冲推进机构和激光清洗机构

均设于清洗工位，所述缓冲推进机构用于驱动行

进至清洗工位的轮对旋转和移动。该轮对清洗装

置，当缓冲推进机构上的轮对通过激光清洗机构

清洗完后，缓冲推进机构将其上的轮对推入下个

工序，进料缓存机构将其上限位的一个轮对导向

缓冲推进机构上，操作过程简便，使轮对快速导

入缓冲推进机构上，提高了激光清洗机构对轮对

的清洗效率。
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1.一种轮对清洗装置，其特征在于，包括滑轨、进料缓存机构、缓冲推进机构和激光清

洗机构；

所述滑轨沿其延伸方向依次间隔设置有暂停工位和清洗工位，所述滑轨沿其延伸方向

倾斜向下设置，所述滑轨用于轮对沿滑轨延伸方向行进；所述进料缓存机构设于暂停工位

以驱动行进至暂停工位的轮对停留或行进；所述缓冲推进机构和激光清洗机构均设于清洗

工位，所述缓冲推进机构用于驱动行进至清洗工位的轮对旋转和移动，所述激光清洗机构

用于清洗所述清洗工位上旋转的轮对。

2.根据权利要求1所述的一种轮对清洗装置，其特征在于：还包括承载件，所述滑轨沿

其延伸方向倾斜向下设置于所述承载件，所述进料缓存机构包括第一液压缸、第一连接块、

第一转轴和转动件，所述第一转轴转动连接于所述承载件上，所述转动件固设于所述第一

转轴端部，供于推动和阻挡所述轮对，所述第一连接块的一端固设于所述第一转轴上，所述

第一连接块的另一端与所述第一液压缸制动端转动连接，所述第一液压缸设于所述承载件

上，所述第一转轴经由所述第一液压缸通过所述第一连接块带动所述第一转轴转动以通过

所述转动件对所述轮对推动和限位。

3.根据权利要求2所述的一种轮对清洗装置，其特征在于：所述转动件包括推进杆和阻

挡杆，所述推进杆和所述阻挡杆的一端固定连接，且所述推进杆和所述阻挡杆的连接端固

设于所述第一转轴端部，用于阻挡和推动所述轮对。

4.根据权利要求3所述的一种轮对清洗装置，其特征在于：所述推进杆和所述阻挡杆之

间形成135°夹角，供于所述轮对卡放。

5.根据权利要求4所述的一种轮对清洗装置，其特征在于：所述进料缓存机构还包括止

回件，所述止回件设于所述滑轨内，所述止回件的上端穿过所述滑轨且延伸至其外部，供于

所述轮对限位，所述止回件包括限位块、转杆和弹簧，所述转杆固设于所述限位块上，所述

限位块通过所述转杆转动连接于所述滑轨内，且所述限位块的上端穿过所述滑轨且延伸至

其外部，所述滑轨上开设有供所述限位块穿过的开口，所述弹簧的一端安装于所述限位块

下端，所述弹簧的另一端安装于所述滑轨内。

6.根据权利要求5所述的一种轮对清洗装置，其特征在于：所述缓冲推进机构包括旋转

单元、阻挡单元和推进单元，所述滑轨上开设有垂直向下的通槽，所述旋转单元设于所述通

槽上，且所述旋转单元上端与所述滑轨上端面平行，供于所述轮对旋转，所述阻挡单元设于

所述旋转单元远离所述进料缓存机构的一侧，供于所述轮对限位，所述推进单元设于所述

通槽内，供于推动所述轮对移动。

7.根据权利要求6所述的一种轮对清洗装置，其特征在于：所述旋转单元包括电机、第

一转轮、第二转轮和第二转轴，所述第一转轮和所述第二转轮均转动连接于所述承载件上，

且上部延伸至所述通槽内，所述第一转轮与电机输出轴同轴固定连接，所述第二转轴与所

述第一转轮同轴固定连接，所述电机安装于所述承载件上。

8.根据权利要求7所述的一种轮对清洗装置，其特征在于：所述阻挡单元包括第二液压

缸、连接杆、第二连接块和抵接块，所述第二液压缸可转动连接于所述承载件上，所述第二

连接块固设于所述第二液压缸的输出端，所述第二连接块远离所述第二液压缸的一端与所

述连接杆的一侧转动连接，所述抵接块一侧中心处固设于所述连接杆端部，所述抵接块一

端转动连接于所述承载件上，所述抵接块设于所述第一转轮一侧。
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9.根据权利要求8所述的一种轮对清洗装置，其特征在于：所述推进单元包括第三液压

缸、第三连接块和顶升板，所述第三液压缸固设于所述承载件上，所述第三连接块的一端与

所述第三液压缸输出部固定连接，所述顶升板设于所述通槽，且所述顶升板的一端转动连

接于所述滑轨，所述顶升板的另一端与所述第三连接块的另一端抵接，所述第三液压缸位

于顶升板远离所述第二液压缸的一侧。

10.根据权利要求9所述的一种轮对清洗装置，其特征在于：所述承载件包括承载架和

面板，所述面板设于所述承载架上。
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一种轮对清洗装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及轮对清洗技术领域，尤其涉及一种轮对清洗装置。

背景技术

[0002] 轮对，是机车车辆上与钢轨相接触的部分，由左右两个车轮牢固地压装在同一根

车轴上所组成。轮对的作用是保证机车车辆在钢轨上的运行和转向，承受来自机车车辆的

全部静、动载荷，把它传递给钢轨，并将因线路不平顺产生的载荷传递给机车车辆各零部

件。此外，机车车辆的驱动和制动也是通过轮对起作用的。对车轴和车轮的组装压力和压装

过程有严格要求，轮对内侧距离必须保证在1353±3毫米的范围以内。为保证机车车辆运行

平稳，降低轮轨相互作用力和运行阻力，车轴轴颈和车轮踏面的加工椭圆度和偏心度，以及

轴颈锥度都不得超过规定限度。轮对在长时间的使用后需要对其进行保养，在保养中用到

了清洗装置。

[0003] 在授权公告号CN  213705394  U中记载了一种机车轮对自动化激光清洗机，通过伺

服电机、转动轴、转动盘、支座、辅助轴、辅助板、转动板、移动板、限位板、第一工型板和第二

工型板的配合作用，可以对机车轮对本体的位置进行调节，并且可以对机车轮对本体的角

度进行一定的控制，使激光清洗头可以对机车轮对本体进行全面的清洗，通过液压缸和移

动块的配合作用，可以使激光清洗头进行左右的移动。其清洗效率低，当一个轮对清洗完

后，清洗第二个轮对时，操作过程繁琐，效率低。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于克服上述技术不足，提出一种轮对清洗装置，解决现有技

术中当一个轮对清洗完后，对第二个轮对清洗时，操作过程繁琐和效率低的技术问题。

[0005] 为达到上述技术目的，本实用新型的技术方案包括一种轮对清洗装置，包括滑轨、

进料缓存机构、缓冲推进机构和激光清洗机构；所述滑轨沿其延伸方向依次间隔设置有暂

停工位和清洗工位，所述滑轨沿其延伸方向倾斜向下设置，所述滑轨用于轮对沿滑轨延伸

方向行进；所述进料缓存机构设于暂停工位以驱动行进至暂停工位的轮对停留或行进；所

述缓冲推进机构和激光清洗机构均设于清洗工位，所述缓冲推进机构用于驱动行进至清洗

工位的轮对旋转和移动，所述激光清洗机构用于清洗所述清洗工位上旋转的轮对。

[0006] 优选的，还包括承载件，所述滑轨沿其延伸方向倾斜向下设置于所述承载件，所述

进料缓存机构包括第一液压缸、第一连接块、第一转轴和转动件，所述第一转轴转动连接于

所述承载件上，所述转动件固设于所述第一转轴端部，供于推动和阻挡所述轮对，所述第一

连接块的一端固设于所述第一转轴上，所述第一连接块的另一端与所述第一液压缸制动端

转动连接，所述第一液压缸设于所述承载件上，所述第一转轴经由所述第一液压缸通过所

述第一连接块带动所述第一转轴转动以通过所述转动件对所述轮对推动和限位。

[0007] 优选的，所述转动件包括推进杆和阻挡杆，所述推进杆和所述阻挡杆的一端固定

连接，且所述推进杆和所述阻挡杆的连接端固设于所述第一转轴端部，用于阻挡和推动所
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述轮对。

[0008] 优选的，所述推进杆和所述阻挡杆之间形成135°夹角，供于所述轮对卡放。

[0009] 优选的，所述进料缓存机构还包括止回件，所述止回件设于所述滑轨内，所述止回

件的上端穿过所述滑轨且延伸至其外部，供于所述轮对限位，所述止回件包括限位块、转杆

和弹簧，所述转杆固设于所述限位块上，所述限位块通过所述转杆转动连接于所述滑轨内，

且所述限位块的上端穿过所述滑轨且延伸至其外部，所述滑轨上开设有供所述限位块穿过

的开口，所述弹簧的一端安装于所述限位块下端，所述弹簧的另一端安装于所述滑轨内。

[0010] 优选的，所述缓冲推进机构包括旋转单元、阻挡单元和推进单元，所述滑轨上开设

有垂直向下的通槽，所述旋转单元设于所述通槽上，且所述旋转单元上端与所述滑轨上端

面平行，供于所述轮对旋转，所述阻挡单元设于所述旋转单元远离所述进料缓存机构的一

侧，供于所述轮对限位，所述推进单元设于所述通槽内，供于推动所述轮对移动。

[0011] 优选的，所述旋转单元包括电机、第一转轮、第二转轮和第二转轴，所述第一转轮

和所述第二转轮均转动连接于所述承载件上，且上部延伸至所述通槽内，所述第一转轮与

电机输出轴同轴固定连接，所述第二转轴与所述第一转轮同轴固定连接，所述电机安装于

所述承载件上。

[0012] 优选的，所述阻挡单元包括第二液压缸、连接杆、第二连接块和抵接块，所述第二

液压缸可转动连接于所述承载件上，所述第二连接块固设于所述第二液压缸的输出端，所

述第二连接块远离所述第二液压缸的一端与所述连接杆的一侧转动连接，所述抵接块一侧

中心处固设于所述连接杆端部，所述抵接块一端转动连接于所述承载件上，所述抵接块设

于所述第一转轮一侧。

[0013] 优选的，所述推进单元包括第三液压缸、第三连接块和顶升板，所述第三液压缸固

设于所述承载件上，所述第三连接块的一端与所述第三液压缸输出部固定连接，所述顶升

板设于所述通槽，且所述顶升板的一端转动连接于所述滑轨，所述顶升板的另一端与所述

第三连接块的另一端抵接，所述第三液压缸位于顶升板远离所述第二液压缸的一侧。

[0014] 优选的，所述承载件包括承载架和面板，所述面板设于所述承载架上。

[0015] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果包括：该轮对清洗装置，通过承载件、滑

轨、进料缓存机构、缓冲推进机构和激光清洗机构的设置，轮对滑动在滑轨上，进料缓存机

构对轮对进行限位，当缓冲推进机构上的轮对通过激光清洗机构清洗完后，缓冲推进机构

将其上的轮对推入下个工序，进料缓存机构将其上限位的一个轮对导向缓冲推进机构上，

操作过程简便，使轮对快速导入缓冲推进机构上，提高了激光清洗机构对轮对的清洗效率。

附图说明

[0016] 图1是本实用新型结构一个角度的俯视图；

[0017] 图2是本实用新型结构另一个角度的俯视图；

[0018] 图3是本实用新型结构图2的A处局部放大图；

[0019] 图4是本实用新型结构图2的侧视图；

[0020] 图5是本实用新型结构图4的B处局部放大图；

[0021] 图6是本实用新型结构图4的C处局部放大图；

[0022] 图7是本实用新型结构止回件的示意图；
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[0023] 图8是本实用新结构安装罩体和面板后的示意图。

具体实施方式

[0024] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施

例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释

本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0025] 如图1、图2、图4、图8所示，本实用新型提供了一种轮对清洗装置，包括承载件100、

滑轨200、进料缓存机构300、缓冲推进机构400和激光清洗机构500；滑轨200沿其延伸方向

倾斜向下设置于承载件100，供于轮对移动，滑轨200沿其延伸方向依次间隔设置有暂停工

位和清洗工位，滑轨200沿其延伸方向倾斜向下设置，滑轨200用于轮对沿滑轨200延伸方向

行进；进料缓存机构300设于暂停工位以驱动行进至暂停工位的轮对停留或行进；缓冲推进

机构400和激光清洗机构500均设于清洗工位，缓冲推进机构400用于驱动行进至清洗工位

的轮对旋转和移动，激光清洗机构500用于清洗工位上旋转的轮对。进料缓存机构300和缓

冲推进机构400一部分设于滑轨200上，且另一部分设于承载件100上，进料缓存机构300用

于对轮对进行缓存，位于滑轨200上的进料缓存机构300和缓冲推进机构400呈下降趋势，激

光清洗机构500设于缓冲推进机构400上方，供于清洗缓冲推进机构400上的轮对；承载件

100包括承载架110和面板120，面板120设于承载架110上。轮对滑动于滑轨200上以供于激

光清洗机构500清洗轮对表面，轮对经由进料缓存机构300移动至缓冲推进机构400，以供激

光清洗机构500清洗缓冲推进机构400上轮对。还包括支撑架，支撑架设于承载件100上，激

光清洗机构500设于支撑架上，支撑架对激光清洗机构500起到了支撑的作用。承载件100上

套接有罩体，罩体套设于进料缓存机构300、缓冲推进机构400和激光清洗机构500上。激光

清洗机构500用于对轮对表面进行清洗。

[0026] 如图3、图6、图7所示，进料缓存机构300包括第一液压缸310、第一连接块320、第一

转轴330和转动件340，第一转轴330转动连接于承载件100上，转动件340固设于第一转轴

330端部，供于推动和阻挡轮对，第一连接块320的一端固设于第一转轴330上，第一连接块

320的另一端与第一液压缸310制动端转动连接，第一液压缸310设于承载件100上，第一转

轴330经由第一液压缸310通过第一连接块320带动第一转轴330转动以通过转动件340对轮

对推动和限位。转动件340包括推进杆341和阻挡杆342，推进杆341和阻挡杆342的一端固定

连接，且推进杆341和阻挡杆342的连接端固设于第一转轴330端部，用于阻挡和推动轮对。

推进杆341可通过转动推动轮对移动，阻挡杆342通过转动可对轮对进行阻挡限位。推进杆

341和阻挡杆342之间形成135°夹角，方便轮对卡放。进料缓存机构300还包括止回件350，止

回件350设于滑轨200内，止回件350的上端穿过滑轨200且延伸至其外部，供于轮对限位，止

回件350包括限位块351、转杆352和弹簧353，转杆352固设于限位块351上，限位块351通过

转杆352转动连接于滑轨200内，且限位块351的上端穿过滑轨200且延伸至其外部，滑轨200

上开设有供限位块351穿过的开口，弹簧353的一端安装于限位块351下端，弹簧353的另一

端安装于滑轨200内。轮对经过止回件350，止回件350受力转动后复位，受力拉伸的弹簧353

复位，带动限位块351转动复位，限位块351抵住轮对。

[0027] 如图5所示，缓冲推进机构400包括旋转单元410、阻挡单元420和推进单元430，滑

轨200上开设有垂直向下的通槽，旋转单元410设于通槽上，且所述旋转单元410上端与滑轨
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200上端面平行，供于轮对旋转，阻挡单元420设于旋转单元410远离进料缓存机构300的一

侧，供于轮对限位，推进单元430设于通槽内，供于推动轮对移动。旋转单元410包括电机

411、第一转轮412、第二转轮413和第二转轴414，第一转轮412和第二转轮413均转动连接于

承载件100上，且上部延伸至通槽内，第一转轮412与电机411输出轴同轴固定连接，第二转

轴414与第一转轮412同轴固定连接，电机411安装于承载件100上。阻挡单元420包括第二液

压缸421、连接杆422、第二连接块423和抵接块424，第二液压缸421可转动连接于承载件100

上，第二连接块423固设于第二液压缸421的输出端，第二连接块423远离第二液压缸421的

一端与连接杆422的一侧转动连接，抵接块424一侧中心处固设于连接杆422端部，抵接块

424一端转动连接于承载件100上，抵接块424设于第一转轮412一侧。第二连接块423对连接

杆422和第二液压缸421起到了连接的作用。第一转轮412和第二转轮413的设置，通过电机

411的输出轴带动第一转轮412转动，轮对位于第一转轮412和第二转轮413上，第一转轮412

转动带动轮对在第一转轮412和第二转轮413上转动，方便激光清洗机构500对轮对表面进

行清洗。推进单元430包括第三液压缸431、第三连接块432和顶升板433，第三液压缸431固

设于承载件100上，第三连接块432的一端与第三液压缸431输出部固定连接，顶升板433设

于通槽，且顶升板433的一端转动连接于滑轨200，顶升板433的另一端与第三连接块432的

另一端抵接，第三液压缸431位于顶升板433远离第二液压缸421的一侧。

[0028] 该轮对清洗装置，通过承载件100、滑轨200、进料缓存机构300、缓冲推进机构400

和激光清洗机构500的设置，轮对滑动在滑轨200上，进料缓存机构300对轮对进行限位，当

缓冲推进机构400上的轮对通过激光清洗机构500清洗完后，缓冲推进机构400将其上的轮

对推入下个工序，进料缓存机构300将其上限位的一个轮对导向缓冲推进机构400上，操作

过程简便，使轮对快速导入缓冲推进机构400上，提高了激光清洗机构500对轮对的清洗效

率。

[0029] 使用时，通过将轮对放置在滑轨200上，轮对滑动至进料缓存机构300上，轮对经过

止回件350，止回件350受力转动后复位，止回件350中的限位块351抵住轮对，第一液压缸

310的输出部收缩，通过第一连接块320带动第一转轴330顺时针转动，转动件340随着第一

转轴330顺时针转动，推进杆341向下转动，阻挡杆342向上转动，阻挡杆342与轮对抵触，阻

挡杆342对其上方的轮对限位，当激光清洗机构500对缓冲推进机构400上的轮对清洗完后，

第一液压缸310的输出部伸出，通过第一连接块320带动第一转轴330逆时针转动，转动件

340随着第一转轴330逆时针转动，推进杆341向上转动，阻挡杆342向下转动，阻挡杆342与

抵触的轮对分离，轮对通过滑轨200移动至缓冲推进机构400上，第二液压缸421的输出部伸

出，通过第二连接块423带动连接杆422转动，抵接块424随之向上运动对轮对进行抵触，轮

对位于旋转单元410上，通过电机411的输出轴带动第一转轮412转动，轮对位于第一转轮

412和第二转轮413上，第一转轮412转动带动轮对在第一转轮412和第二转轮413上转动，通

过激光清洗机构500对轮对表面进行清洗，轮对清洗完后，通过第二液压缸421的输出部收

缩，通过第二连接块423带动连接杆422转动，抵接块424随之向下转动与轮对分离，第三液

压缸431通过第三连接块432带动顶升板433上升，顶升板433转动推动轮对朝向远离料缓存

机构300的一端移动，轮对即完成清洗，进行下一步工序。

[0030] 以上本实用新型的具体实施方式，并不构成对本实用新型保护范围的限定。任何

根据本实用新型的技术构思所做出的各种其他相应的改变与变形，均应包含在本实用新型

说　明　书 4/5 页

7

CN 216539960 U

7



权利要求的保护范围内。
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